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Abstract (en)
The monitoring device uses a sensor positioned in the air or exhaust gas flow path of the gas heater and connected in an electric control circuit,
which is responsive to the detected fan feed rate. The sensor is provided by a temperature-dependent resistance (12), connected in a heating circuit
with a heating and resistance characteristic selected for providing a resistance variation dependent on the cooling caused by the flow (16), relative to
the condition when the fan is not in operation.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Uberwachen eines Geblases in einem Gasheizgerét, mit einem im Luft- bzw. Abgasweg des Gerétes
angeordneten Sensor, der einen elekirischen Steuerstromkreis entsprechend der Geblaseférderung beeinfluBt. Der Sensor ist ein von der Luft bzw.
dem Abgas angestromter, temperaturabhéngiger Widerstand (12) in einem Heizstromkreis, dessen Beheizung und Widerstandscharakteristik so
gewahlt sind, daB die durch die Strdmung bewirkte Kiihlung des Sensors eine auswertbare Widerstandsanderung gegentiber dem strémungsfreien
Zustand bei nicht férderndem Geblase zur Folge hat. Dadurch ergibt sich eine einfache und billige Ausfiihrung der Vorrichtung, mit der sich
feststellen 1aB3t, ob eine Luft- bzw. Abgasstrémung vorhanden ist oder nicht. <IMAGE>
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